MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLO~GICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUACAO
CEFET-MG PLANO DIDATICO

BACHARELADO EM QUIMICA TECNOLOGICA

Disciplina: INTRODUCAO A SEGURANCA DO TRABALHO CcODIGO:
Docente responsavel: Prof. GILBERTO CIFUENTES DIAS

ARAUJO GOOIES0.01
Coordenadora do curso: Prof. Janice Cardoso Pereira Rocha

Periodo Letivo: 9 Semestre/ano: 2024.1
Carga horaria total: 30 h/a Créditos: 02
Natureza: (Téorica ou Pratica): teérica (Obrigatoria ou Optativa): obrigatorio

Area de formac&o - DCN (Basica, Profissionalizante ou Especifica): profissionalizante

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Ciéncia e Tecnologia Ambiental

Atividades avaliativas e
: : baseadas na
Metodologia de ensino Metodologia de ensino Valor
adotada
ATO1: Atividade 20
avaliativa 01.
ATO02: Aula pratica. 05
A metodologia  utilizada sera a del |ATO3: Entrega de
ensinoWaldorfiano, sendo baseada em evolugdo| trabalho. 15
deconheciomentos e  desenvolvimento da
culturaorganizacional em seguranca do| | ATO4: Seminario (parte
- ) . 15
trabalho,possibilitando ao discente 0| | escrita).
desenvolvimentocom foco prevencionais nal | AT05: Seminario 15
realizada de suasitua¢do académica e profissional.| | (Apresentacao).
ATO6: Atividade 30
avaliativa 06.
Total de pontos 100

Recursos didaticos

Realizacao de aulas exppositivas tedricas e praticas com uso de recusros audio
visuais, utilizalcdo de ferramentas digitais e de gamificacdo e apoio da plataforma Moodle.

Cronograma de atividades*

Aula Data Descri¢do da atividade

1 14/mar Apresentacao da disciplina, cronograma e histérico da seguranca do
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.|

trabalho no mundo e no Brasil.

Organizacéo da estrutura governamental em seguranca do trabalho e

2 21/mar ; LT . N
riscos ocupacionais: classes e locais de geracéo.

SISTEMAS DE PROTECOES: EPC’S (Equipamentos de Protecées

3 04/abr Coletivos e EPI's (Equipamentos de Protecdes Individuais).

11/abr Estudos sobre prevencdo e combate a incéndio e panico.

Condicbes especiais de trabalho: Insalubridade e Periculosidade.

25/abr | programas de seguranca do trabalho.

4
5 18/abr
6
7

02/mai | ATO1: ATIVIDADE AVALIATIVA 01

CIPA (Comisséao Interna de Prevencao a Acidentes): Legislacéo,

8 09/mai N .
aplicacdo e mapa de riscos.
9 16/mai ATO02: Aula préatica de mapa de riscos.
10 | 23/mai ACIDENTES DO TRABALHO: Legislgao e tipificagdo. AT03: Entrega do

Mapa de riscos.

11 | 06/jun | SEGURANCA DO TRABALHO APLICADA.

12 | 13/jun | AT04: SEMINARIO PARTE ESCRITA.

13 | 20/jun AT05: SEMINARIO APRESENTACAO.

14 | 27/jun AT06: ATIVIDADE FINAL.

15 | 06/jun | ATIVIDADE SUBSTITUTIVA.

*De acordo com o Calenddrio Letivo disponibilizado pela DIRGRAD e disponivel no link

Atendimento extraclasse

Local: CNS - Sala 201

Horario semanal disponibilizado: 13:30 - 15:00

Bibliografia adicional

(Para além daquelas previstas no Plano de Ensino e somente se for necessario)

Identificac&o das acdes que o governo poderia adotar para estimular a ado¢éo de
sistemas de Seguranca e saude Paulo : Fundacentro,

1 2022. http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23 1/apache
media/82HNCEJD1JTCSMR8XYXUL6TH983LJP.pdf
MTE. (2010). Guia de andlise de acidentes do trabalho. Brasilia:

> SIT. https://lwww.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-

especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/escola/e-biblioteca/quia-de-analise-
de-acidentes-ano-2010.pdf/view

Manual para aplicagdo do GHS na industria de fertilizantes: classificacao de perigos e
rotulagem [recurso eletrénico] / Gilmar da Cunha Trivelato, coordenador; Renato

3 |Tavares ... [et al.], autor. S&o Paulo : Fundacentro,

2022. http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23 1/apache
media/lKNGRBF7JGPR5DN6V88UV55M1S8J4NS.pdf
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Tavares, Daniela Sanches. Violéncias durante o processo de adoecimento pelo

04 trabalho [texto] / Daniela Sanches Tavares... [et al.] Sdo Paulo : Fundacentro,

2019. http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23 1/apache
media/7BJOG1YM8BBDLSFI4SCDISQD3499KP.pdf

Ribeiro, Marcela Gerardo Avaliacdo qualitativa de riscos quimicos [recurso eletronico]
: orientacdes basicas para controle da exposicdo dérmica a produtos quimicos /

05 |Marcela Gerardo Ribeiro. ? [ed. rev.]. ? Sdo Paulo : Fundacentro,

2021. http://arguivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23 1/apache
media/NPSGGMIPXASF3IYJXNCABSLEVTE6GB6.pdf

Buschinelli, José Tarcisio Penteado Toxicologia ocupacional [recurso eletrénico] /
06 José Tarcisio Penteado Buschinelli. ? [ed. rev.]. ? Sdo Paulo : Fundacentro,

2021. http://arguivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23 1/apache
media/JOIRISVKLV58LP5S6Y3XCM8688F352U.pdf

Assinatura digital (Gltima pagina)

Prof. Gilberto Cifuentes Dias Araujo (elaborador)

Profa. Janice Cardoso Pereira Rocha (coordenadora de curso)
Profa. Esther Maria Ferreira Lucas (subcoordenadora de curso)
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